1. Prietaisas medžiagų išsisluoksniavimui aptikti, sudarytas iš jutiklio, vakuumavimo siurblio, elektrinės talpos matavimo prietaiso, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jutiklis yra keturkampis ar apskritas, ar kitos formos plokščias kondensatorius, kurį sudaro: 

nejudantis pagrindas (1), kuriame yra nejudanti tinklinė kondensatoriaus plokštė (2); 

kilnojamas dangtis (3), kuriame yra judanti tinklinė kondensatoriaus plokštė (4), vakuumo kamera (5), suglaudimo tarpinė (6); 

tiriamoji medžiaga (7). 

2. Prietaisas pagal 1 punktą b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad jutiklio pagrinde (1) ir dangtyje (3) yra angos ir antgaliai (8) vakuumavimo siurbliui 9 prijungti bei kondensatoriaus plokščių laidai ir gnybtai (10) elektrinės talpos matavimo prietaisui (11) prijungti.

3. Prietaisas pagal 1 - 2 punktus b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad dangtis (3) turi kilnojimo įtaisą (12). 
